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[57]申請專利範圍
1.　一種馬達轉子平衡校正裝置，包含：一基座；一振動架，一端連接於該基座上，且該振
動架具有分別向兩側凸伸的支撐部，該各支撐部具有一支撐槽，該振動架上供以置放一

馬達轉子，而該馬達轉子兩端分別凸伸一軸心，該馬達轉子兩端的軸心分別靠抵於該振

動架的該各支撐槽內；一驅動單元，包含一驅動馬達、至少一滾輪及一驅動皮帶，該驅

動單元設置於該基座上，該驅動皮帶環繞該滾輪及該驅動馬達，而該驅動皮帶穿越該振

動架的該二支撐部之間，並使該馬達轉子壓抵於該驅動皮帶上；一位置感測器，設置於

該振動架的該二支撐部之間並相對該馬達轉子；以及一振動感測器，設置於該振動架上。

2.　如申請專利範圍第 1項所述的馬達轉子平衡校正裝置，其中，該振動架的另一端與該基
座之間保持一間隙。

3.　如申請專利範圍第 1項所述的馬達轉子平衡校正裝置，其中，該振動架的支撐部之支撐
槽為 V形槽。

4.　如申請專利範圍第 1項所述的馬達轉子平衡校正裝置，其中，該驅動單元包含複數該滾
輪，且該驅動皮 帶是環繞該驅動馬達及該些滾輪。

5.　如申請專利範圍第 1項所述的馬達轉子平衡校正裝置，其中，更配合另一組馬達轉子平
衡校正裝置、一加工單元、一輸送單元及一夾持轉位單元使用，該夾持轉位單元具有四

夾爪，該些夾爪構成十字形，而其中二相對的夾爪分別相鄰設置一個該馬達轉子平衡校

正裝置，另外二夾爪再分別相鄰設置該加工單元及該輸送單元。

圖式簡單說明

第 1圖　為本創作馬達轉子平衡校正裝置的立體外觀示意圖。

第 2圖　為本創作馬達轉子平衡校正裝置的平面示意圖。

第 3圖　為本創作馬達轉子平衡校正裝置配合加工單元、輸送單元及夾持轉位單元成為
檢測加工站的示意圖。

第 4圖　為使用第 3圖的流程示意圖。
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